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Urzadzenie do przygotowania oston,
zwlaszcza dla rezonatoréw kwarcowych do montazu

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do przygotowania oston, zwtaszcza do rezonatoréw
do montazu. -

Dotychczas przygotowanie oston rezonatoréw kwarcowych do montazu bylo realizowane na
stanowiskach r¢cznych, na ktérych kolejno wykonywane wygniatanie, wgtebianiz oraz zalutowy-
wanie wglgbienia przez umieszczenie w nim ksztattki z lutowia cynowo-otowiowego podgrzewanej
do temperatury topnienia lutowia, a nastgpnie wykonywano w miejscu zalutowania otwor techno-
logiczny przy uzyciu wiertarki. Podawanie oston na wiertarke odbywato si¢ automatycznie z
podajnika wibracyjnego lub z kaset, ktére wczeéniej napelniaja si¢ ostonami.

Celem wynalazku jest opracowanie urzadzenia, w ktorym operacje wglebiania, zalutowania
tego wglebienia oraz wykonanie eteru technologicznego odbywac si¢ bedzie w tymze urzadzeniu.

Cel ten zostal osiagnigty dzigki temu, Ze ostony z podajnika, uksztaltowana listwa jako
zorientowang przekazane sg do mechanizmu podawania na belce obrotowego stolika obracajacego
si¢ do mechanizmu podawania na belce obrotowego stolika obracajacego si¢ o zalozong stalg
wielkos¢, a nastepnie kolejno podawane sg do mechanizmu wygniatania, mechanizmu topnikowa-
nia, mechanizmu podawania lutowia i lutowania, mechanizmu wykonujacego otwoér technologi-
czny, a nastgpnie wyrzucane do pojemnika, przy czym mechanizm jak i pojemnik usytuowane sg
wokot stolika obrotowego na korpusie urzagdzenia. Korpus urzadzenia wyposazony jest w podajnik
oston oraz w stolik obrotowy z bolcami, wokét ktdrego usytuowane s3 kolejno mechanizm
podawania, wygniatania, topnikowania, mechanizmu lutowia i lutowania z grotem, mechanizm
wykonujacy otwor technologiczny w ostonie oraz pojemnik. Mechanizm podawania sprz¢zony jest
z podajnikiem poprzez uksztattowang listwg, za§ mechanizm topnikowania oraz podawania luto-
wia i lutowania zaopatrzone s3 w blokady, za$ poszczeg6lne mechanizmy sterowane sg krzywkami
usytuowanymi na walkach zespolonych poprzez przektadnie z silnikiem.
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Wynalazek zostanie blizej objasniony na przykladzie wykonania pokazanym na rysunku, na
ktérym fig. 1 przedstawia urzadzenie w rzucie perspektywicznym, fig. 2 — urzadzenie w widoku z
przodu, fig. 3 — urzadzenie w widoku zbokum fig. 4 — urzadzenie w widoku z géry, ﬁg 5 — ostong
w czeSciowym osiowym przekroju, fig. 6 — ostong w widoku z géry.

Na korpusie 1 urzadzenia usytuowany jest podajnik 2 dla oston 13 oraz stolik obrotowy 4 z
bolcami 5. Wokot stolika obrotowego 4 usytuowane sg kolejno mechanizm podawania 12, wygnia-
tania 8, topnikowania 9, mechanizm lutowia i lutowania 10 zgrotem 18, mechanizm 11 wykonujacy
otwor technologiczny 16 w ostonie 13 oraz pojemnik 21. Mechanizm podawania 12 sprz¢zony jest z
podajnika 2 poprzez uksztaltowana listwg 3. Mechanizm topnikowania 9 oraz mechanizm lutowia i
lutowania 10 zaopatrzone s3 w blokady 17. Poszczegélne mechanizmy 12, 8, 10 11 sterowane s3
krzywkami 20 usytuowanymi na watkach 19 w stoliku obrotowym 4 zespolonymi poprzez prze-
kiadnie 7 z silnikiem 6 w korpusie 1 urzadzenia. Mechanizm lutowania 10 posiada podgrzewany
oporowo ceramiczny grot 18. Ostony 13 uprzednio umieszczone w podajniku podawane sg do
mechanizmu podawania 12 na belce § obrotowego stolika 4 obracajacego si¢ o zalozong stalg
wielko$¢, a nastgpnie kolejno podawane s3 do mechanizmu wygniatania 8, mechanizmu topniko-
wania 9, mechanizmu podawania lutowia i lutowania 10, mechanizmu 11 wykonujgcego otwoér
technologiczny 16 w ostonie 13. Ostony 13 nastgpnie wyrzucane s3 do pojemnika 21 skad sg
wybierane do dalszej obrdbki.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do przygotowywania oston zwlaszcza dla rezonatoréw kwarcowych do montazu,
znamienne tym, ze korpus (1) urzadzenia wyposazony jest w podajnik (2) oston (13) oraz w stolik
obrotowy (4) z bolcem (5), wokot ktdrego usytuowane s kolejno mechanizm podawania (12),
wygniatania (8), topnikowania (9), mechanizm lutowia i lutowania (10) z grotem (18), mechanizm
(11) wykonujacy otwoér technologiczny (16) w ostonie (13) oraz pojemnik (21), przy czym mecha-
nizm podawania (12) sprzezony jest z podajnikiem (2) poprzez uksztaltowana listwe (3) za$
mechanizm topnikowania (9) oraz podawania lutowia i lutowania (10) zaopatrzone sa w blokady
(17), za$ poszczegblne mechanizmy sterowane sg krzywkami (20) usytuowanymi na watkach (19)
zespolonych poprzez przektadnie (7) z silnikiem (6).
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